












































专利名称(译) 超声诊断设备的冷却系统

公开(公告)号 US20180140283A1 公开(公告)日 2018-05-24

申请号 US15/811918 申请日 2017-11-14

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

[标]发明人 YUN ALEXANDER
SHIN SOK JAE
WOO KI CHUL

发明人 YUN, ALEXANDER
SHIN, SOK-JAE
WOO, KI-CHUL

IPC分类号 A61B8/00 H05K7/20

CPC分类号 A61B8/546 H05K7/20172 H05K7/20145 A61B8/4405 A61B8/4427 A61B8/44

优先权 1020160154971 2016-11-21 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种超声波诊断设备冷却系统，包括：壳体，其被配置为包含用于
操作超声波诊断设备的硬件部件;冷却器，所述冷却器相对于所述壳体沿
第一方向定位并且构造成使空气沿所述壳体中的所述第一方向流动;以及
位于壳体和冷却器之间并配置成将空气从壳体引导至冷却器的空气分配
层。
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